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1 . Le present rapport est le rapport d'examen pr§liminalre international, 6tabli par I'administration charg^e de i'examen 
pr^liminaire intematlonal en vertu de ('article 35 et transmis au d^posant conform^ment k raittcle 36. 

2. Ce RAPPORT comprend 6 feuilles, y oompris la pr^ente feuille de couverture. 

3. Ce rapport est accompagnd d'ANNEXES, qui comprennent : 

a. 13 un total de (envoy6es au d^posant et au Bureau international) 3 feuilles, d§finies comme suit : 

El les feuilles de la description, des revendications ou des dessins qui ont ^te modifi^es et qui servent de base 
au present rapport ou des feuilles contenant des rectifications autorisdes par la prSsente administration (voir 
la r6gle 70.16 et Tinstruction administrative 607). 

□ des feuilles qui remplacent des feuilles pr^c^dentes, mais dont la pr^sente administration consld^re qu'elles 
contiennent une modification qui va au-del^ de I'exposd de I'lnvention qui figure dans la demande 
intemationaie telle qu'elle a 6X§ d^pos^e, comme il est indiqud au point 4 du cadre n** I et dans le cadre 
suppldmentalre. 

b. □ (envoy6es au Bureau intemationat seufement) un total de (pr^clser le type et le nombre de support(8) 

6lectronlque(s)) , qui contiennent un llstage de la ou des sequences ou un ou des tableaux y relatifs. d^pos^ 
sous forme d^chlffrable par ordlnateur seulement, comme il est indiqud dans le cadre suppl^mentalre relatif au 
listage de la ou des sequences (voir I'lnstruction administrative 802). 



4. Le present rapport contient des indications et les pages correspondantes relatives aux points suivants : 

Base de I'opinion 
Priority 

Absence de formulation d'oplnion quant h la nouveaute, I'activite inventive et la 
possibifit6 d'application industrieile 

Absence d'unit^ de i'lnvention 

D^claratbn motivte selon I'artide 35(2) quant h la nouveautd, I'activitd inventive et la 
possibility d'application industrieile; citations et explicatbns ^ Tappui de cette declaration 

Certains documents cit^ 

Irr^ularit^s dans la demande intemationaie 

Cadre n° Vlll Observations relatives k la demande intemationaie 
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III 
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Cadre 


n** 


IV 
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□ 
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n*» 
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RAPPORT PRELIMINAIRE INTERNATIONAL Demande internationale iV* 

SUR LA BREVETABILITE PCT/IB2004>003795 



Case No. 1 Base du rapport ^ 

1. En ce qui concerne la langue, le present rapport est ^tabli sur la base de la demande Internationale dans la 
langue dans laquelle elle a 6X6 deposee, sauf indication contraire donnte sous ce point. 

□ Le present rapport est ^tabli sur la base de traductions realisees k partir de la langue d'origine dans la 
langue suivante ,qui est la langue d'une traduction remise aux fins de : 

□ la recherche intemationale (selon les r^les 12.3 et 23.1 .b)) 

□ la publication de la demande intemationale (selon la regie 12.4) 

□ I'examen pr6liminaire international (selon la r^le 55.2 ou 55.3) 

2. En ce qui concerne les Elements* de la demande intemationale, le present rapport est 6tabli sur la base des 
6!6ments sulvants (/es feuilles de remplacement qui ont 6te remises k I'office r^epteur en r^ponse ^ une 
invitation faite confonn^ment ^ I'article 14 sont consid6r4es dans le pr6sent rapport comme "initialement 
dSpos^es" et ne sont pas Jointes en annexe au rapport.) : 



Description, Pages 

1 -23 telles qu'initlalement ddpos^es 

Revendications, No. 

1-1 1 re9ue(s) le 09.06.2005 avec lettre du 30.05^005 

Dessins, Feuliles 

^JQ^'QJB telles quinitiatement deposSes 

□ En ce qui concerne un listage de la ou des sequences ou un ou des tableaux y relatifs, voir le cadre 
supplSmentaire relatif au listage de la ou des sequences. 

3. H Les modifications ont entraTn6 Tannulation : 

□ de la description, images 

El des revendications, nos 12 

□ des dessins, feuillesAig. 

□ du listage de la ou des sequences (pr6ciser) : 

□ d'un ou de tous les tableaux relatifs au listage de la ou des sequences (pr^dser) : 

4. □ Le present rapport a 6t6 6tabll abstraction falte (de certaines) des modifications, qui ont 6t6 considSrdes 
comme allant au-del^ de l'expos§ de I'invention tei qu'il a etd depose, comme il est ind'Kjud dans le cadre 
suppldmentaire (rdgle 70.2.c)). 

□ de la description, pages 

□ des revendications, nos 

□ des dessins, feuillesyfig. 

□ du listage de la ou des sequences (preciser) : 

n ^'Mn cift tQM.*? tahlf^aux rehtif^ au lifftagft dff la on dfts sf^qtiRnces (fjr^ciser) - 

■II t g j i .ile cac v a g ^ ^B U p oaia t ; 4 ig i * a pp i i i iqnoi ' oojrfaaijioo ou "fcoufcoo ooa * fau±lloo pouvont 
§tre revStues de la mention "ren^lacS" . 
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Cadre n"" V Declaration motivee seion i?article 35.2) quant a la nouveaute, l?activite inventive et la 
possibllit6 d?application Industrielle; citations et explications h l?appui de cette d6claration 

1. Dtelaration 



Nouveautd 


Oui: 


Revendications 


1, 9-11 




Non: 


Revendications 


2-8 


Activity inventive 


Oui: 


Revendications 


9-11 




Non: 


Revendications 


1-8 


Possibility d'application industrielle 


Oui: 


Revendications 


1-11 




Non: 


Revendications 





2. Citations et explications (rdgle 70.7) : 
voir feuille separee 
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Concernant le point V 

Declaration motivee quant a la nouveaute, ractivite Inventive et la possibillte 
d'application industrielle ; citations et explications a Tappui de cette declaration 

II est fait reference aux documents suivants : 

D1: US-A-5 677 010 (ESSER ET AL) 14 octobre 1997 (1997-10-14) 
D2: WO 02/23960 A (SIGMA TECHNOLOGIES INTERNATIONAL, INC) 21 mars 
2002(2002-03-21) 

D3: US 2003/1 04141 A1 (AMATO-WIERDA CARMELA C ET AL) 5 juin 2003 
(2003-06-05) 

D4: WO 00/47798 A (L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR UETUDE ET 
L'EXPLOITATION DES PROC) 17aout 2000 (2000-08-17) 

1 . REVENDICATIONS DE PROCEDE 1 -8 

Le document D1 , qui est consid6r6 comme 6tant i'6tat de la technique le plus 
proche de Tobjet de la revendication independante 1 , d§crit (voir references dans 
le rapport de recherche) : 

Un proc^d^ et un dispositif pour d^poser un film polymdre sur un substrat par 
polymerisation sous plasma dans une enceinte basse pression. 

Par consequent, I'objet de la revendication 1 differe essentiellement de 
Tenseignement de ce document D1 en ce que le depot est effectu^ k pression 
atmospherique. 

Uobjet des revendications 1-8 est done nouveau (article 33(2) PCT). 

Le probieme que Tobjet de la revendication independante 1 se propose de 
resoudre peut done etre considere comme dtant de foumir un procede et un 

dispositif adapte au depot de film polymere ayant des proprietes 

^^^^^^mpem ^abitis ant e s ^ dians^des^QQnditfons^ 
en grande sdrle. 

La production d'un plasma a pression atmospherique est bien connue de I'homme 
du metier comme par exemple des documents D2*D4 (voir references dans le 
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rapport de recherche). La solution de ce probleme proposee dans la revendication 
ind^pendante 1 n'est par consequent par consid^r^e comme impliquant une 
actlvite inventive (article 33(3) PCT). 

De plus, la modification de la revendication 1 selon laquelle, "le debit des gaz 
precurseurs etant contrdle pour optimiser la Vitesse de depot de film et le niveau 
de barridre au gaz et au liqulde du film" introduit un manque de clarte selon 
rarticle 6 PCT. En effet, Tobjet pour lequel une protection est recherchde n'est pas 
clalrement defini. La revendication tente de definir le precede par le resultat h 
atteindre, ce qui revient simplement a §noncer le probleme fondamental que doit 
resoudre invention, sans foumir les caracteristiques techniques necessaires pour 
"optimiser la vltesse de depot de film et le niveau de barriere au gaz et au liquide 
du film". 

En outre, la demande ne remplie pas les conditions de I'artlcle 5 PCT selon lequel 
la description doit d§crire I'invention d'une fagon suffisamment claire et complete 
pour que Thomme du metier puisse Texecuter. En effet, aucune indication dans la 
description ne permet a Thomme du metier d'optimlser la Vitesse de d6p6t de film 
et le niveau de barriere au gaz et au liquide du film. 

Les revendicatlons d6pendantes 2-8 ne contienhent pas de caracteristiques qui, 
combinees avec les caracteristiques d'une quelconque revendication a laquelle 
elles se referent, satisfont aux exigences du PCT en matiere d'activite inventive 
(article 33 2) et 3) PCT). 



2 REVENDICATION INDEPENDANTE 9 

Les documents D2-D4 d6crivent (voir r6f6rences dans le rapport de recherche) : 
Des dispositifs de depot par plasma d'un film mince sur la surface d'objets en 
defilement. Ces dispositifs comprennent tous des generateurs de plasma k 

pression atmosph6rique, des syst emes d'aiim entation en au moins un gaz 

' pr6 cu rGo ur ot un o y st^ nro Qtn6matiqu e ^du%pe^bande co rwe y e yr^^o^^ 
des objets a tralter a travers le flux de plasma. L'objet de la revendication 
independante 9 differe done essentiellement des dispositifs selon D2-D4 en ce 
que la bande convoyeur est du type meche ou grille. L'utilisation d'une telle bande 
convoyeur a pour but de permettre le traitement de surface sur toute la p§ripherie 
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de i'objet k traiter Altemativement, dans le cas du traitement de nanoparticules, 
D2 propose d'utiliser un vibrateur pour agiter les particules. La solution proposes 
dans la revendication 9 est adaptee au traitement d'objets de taille plus importante 
que des nanoparticules et ne peut etre deduite des documents disponibles. Par 
consequent, I'objet de la revendication 9 est considere comme impliquant une 
activity Inventive au sens de Tarticle 33(3) PCT. 



3 REVENDICATION INDEPENDANTE 10 

Etant donn§ Tenseignement des documents D2-D4 (voir §2 ci-dessus), I'objet de 
la revendication indSpendante 10 differe done essentiellement des dispositifs 
seion D2-D4 en ce que TentraTnement des objets k traiter k travers le flux de 
plasma se fait par gravitation oii par flux hydrodynamique. Un tel systdme 
d'entraTnement pemnettant de traiter toute la peripherie des objets a traiter ne peut 
etre deduit de I'enseignement des documents disponibles. Par consequent, Tobjet 
de la revendication 10 et de sa revendication d^pendante 1 1 est considere 
comme impliquant une activity Inventive au sens de Tarticle 33(3) PCT. 
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Revendications 

1. Proc§de de depot par plasma d'un film minqe sur la surtece d'un objet d 
trailer, comprenant la generation d'un pSsffia^ans un ou piusieurs gaz 

5 plasmagenes inertes et des gaz pr^curseurs, et la projection du plasma sur la 
surtace a traiter. ^aractcrioo on go qu9 ^ le ou les gaz precurseurs comprennent 
au moins deux composantes, une premiere desdrtes composantes comprenant 
des substances organiques saturees et une deuxieme desdites composantes 
comprenant des substances organiques non saturees, la premiere composante 
10 itant une source de radicaux legers S une liaison libra, a la suite d'un proc6d^ 
plasmochimique dans ia zone de plasma, et la deux^me composante Stant une 
source de radicaux tourds d deux ou piusieurs liaisons libresj ^ dU:UW<Aei 

2. Proc6d6 selon la revendication 1, caract§risd en ce que les gaz 
15 pr6curseurs comprennent du carfoone. de Phydrogdne et des halogdnes. 

3. Proc6d6 selon la revendication pr6c6dente, caract§ris^ en ce que 
rhalogdne est du fluor et qu'on depose une couche de teflon. 

20 4. Proc§d6 selon la revendication 1, caract^risS en ce que les gaz 
prteurseurs comprennent du carbone et de I'hydrogdne. 

5. Proc6d§ selon la revendication pr^cSdente, caractSris6 en ce que fon 
d§pose une coudie de polyethylene. 



6. Proc§d6 selon Tune des revendications pr6c§d.entes, caract§iis§ en ce 
que /o p l asm a est g9n 6 rQ a procsion atmooph6riquoy \^^\^^ ^ WxAV^ ^ms 



~ PiuuW6 selon Tune des revenaications precedentes, caractgnsd en ce 

30 que le plasma est g§n6r6 par. Impulsions de courant Slectrique, ie front de 
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croissance et la dur6e des impulsions 6tant contrdles afin de g6n6rer des 
d^charges hors d*equilibre thermodynamique. 

8. . Proems selon Tune des revendications precedentes, caract6ris6 en ce 
5 que Ton alimente le plasma en dffTdrents gaz precurseurs s^quentiellement afin 
de d6poser un film multicx>uche, de composition variable sur son Spateseur. 



^ JKf. Disposrtif- pour la mise en oeuvre du proo6d6 selon i'une d^ 
revendicafions pr6c6dentes, caractdrisd en ce qull oomporte des g^drateurs 
de plasma comprenant des Electrodes pour la creation de la d^change 

15 Electrique alimentSe par une source de courant. et un syst^e d'aKmentation 
en au moins deux gaz precurseurs, le g6n6rateur 6tant disposd dans une 
enceinte d*un rSacteur (14), le dispositif comprenant en outre un systeme 
dn§matique pour le transport des objets d traiter d travers le flux de plasma 
gdnSr§ par les g6n6rateurs» le dispositif travaillant d pression atmosphdrique. 

20 caract^risS en ce que le syst§me cinSmatique du transport des objets d traiter 
comprennent une bande convoyeur (23) sous forme de m^che ou de grille pour 
permettre le traltement de surfece sur toute la p6riph§rie de I'objet ^ traiter 

io >t: Dispositif pour la mise en oeuvre du procEdE selon Tune des 



25 reyendications 1^9; caract§ris6 en ce qu'il comporte des gSnSrateurs de 



aliment^e par une source de courant. et un systdme d'atimentation en au moins 
— deu x guz p r 6 c iuji ^ eu ra . ^e -^^ ^J fa gn 
reacieur ^14;, le otsposiar comprenant en outre un systeme cinemanque pdUT 16 
30 transport des objete i traiter 4 travers le flux de plasma g6ni§r6 par les 
gSnerateurs, le dispositif travaillant k pression atmosphSrique, caract6ris6 en 




plasma comprenant des Electrodes pour la creation de la dEchange Electrique, 
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ce que le dispositif comprend des §i§ments de guidage (24) guidant le flux 
d'objets a traiter a travers ies flux de plasma des g§n6rateurs de plasma 
disposes le long du reacteur, rentraTnement des objets d tratter se faisant par 
gravitation ou par flux hydrodynamique. 

5 

I 0 

\| >2r. Dispositif selon la revendication 4rf; caracteris^ en ce que le traitement 
s'efiBctue sur ta surface d'objete de petites dimensions, accumul^ dans un 
container a travers lequei. de bas au haut passant ies gaz issus du plasma de 
manier d fomier une coudie bouillante assurant le traitement de la surface 
10 entiSre de chacun des objets. 
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